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容 

 

概  要 

 

本技術は、微動可能な圧電素子を用いた移動機構に関するものである。従来

技術と融合することにより、精密さを向上させることができる。圧電素子の高

速振動を用いた浮上技術や、電磁石と組み合わせたインチワーム技術を用いる

ことにより、移動能力を向上することができる。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

圧電素子を組み合わせることによる多自由度動作、電磁石と組み合わせるこ

とによる長ストローク、電磁石を用いたことによる斜面・壁面で移動可能、減

速機・ベアリングを用いない機構。 

本技術の 

有用性 

設計の自由度が高い 

拡張可能性が大きい 

小型生産システム用移動機構に適している 

関連情報 

（図・表・写真等） 

     

（左）3 自由度移動機構 （右）浮上機構 

適用可能製品 
小型生産システム 

精密位置決め装置 
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